Kastepisteen uusi tuleminen

Tiesaapaivat 20017, Kimmo Kynnos




Haaste / Ongelma

1. Autojen nostattaman vesisumun ja nopeiden
lampdotilamuutosten vuoksi kosteusmittaus saattaa
saturoitua ja jaada nayttamaan 100% kosteutta pitkaksikin
alkaan. Mittapaan kuivuminen saattaa kestaa pitkiakin
aikoja.

2. Vuosittainen kalibroinnin tarve — kustannus
- Tieymparistd haasteellinen sensorin stabiilisuudelle

3. Koska teiden kuuraantuminen kiinnostaa, niin tulisi kayttaa
kKuurapistetta kastepisteen sijaan
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Askisto testi

e

6 sensoria 3 eri korkeudella
* 1 minuutin mittaus intervalli

« Vaisala HMP 155 probe +
DTR 13 radiation shield
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Kastepistevertailu eri korkeuksilla
(Askisto , 5 tunnin periodi)
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Mittauskorkeudella on valia

gﬁ; § 6m @ Tdew = -8°C
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N2 e 4m @ Tdew = -6°C

2m @ Tdew =-2°C
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Vaisala’s Patented Warmed Probe
Technology

~_Sensori
[ammitetadn n. 3°C
yli ulkoilman

lampotilan

Todellinen: T, =5°C Sensorin siséalla: T.=8°C

RH, =100 %RH RHs = 81 %RH
Td, =5°C Td,=5°C

HUOMIO! Lammitys ei vaikuta kastepisteeseen !
Todellinen ilman l[ampdtila mitataan erillisella mittapaalla !
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Lammitetyn ja lammittamattoman anturin

vertailu laboratorio ymparistossa
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Stabiilisuuden parantaminen tieymparistossa:
HMP155 Chemical Purge Chemical

vapor

= Mittaus polymeeriin sitoutuu epapuhtauksia,

Polymer sensor

seka aerosoleja aiheuttaen mittauksen
epatarkkuutta %
P>100
= Chemical purge toiminnolla epapuhtaudet
haihdutetaan anturista kuumentamalla se
hetkellisesti +°C 180 asteen
“"—""'“"“":""""ql“-““"E"(-‘allibralion
= Purge toiminto aktivoituu 4 paivan ja 3 e
tunnin valein ja kestaa n. 10 min I “?p.':“,“
= Tanao aikana mittaus on “jaadytetty” viimeksi & | ... JCTi L
mitattuun lukemaan il S "~ . .
Hu;nidity
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Kuurapisteen ja kastepisteen ero
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KIiltos
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